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» Thermische und elektrische Eigenschaften
nanostrukturierter Schichten?

» Hoch auflosende Charakterisierung von
Materialparametern

» Methoden der Raster-Sonden-Mikroskopie und
Raster-Elektronen-Mikroskopie

ortsaufgeloste simultane Bestimmung der
elektrischen Leitfahigkeit und der Topographie

Lokale hochauflosende Charakterisierung
thermischer Materialeigenschaften

Bestimmung der Mikrostruktur
Unterstutzende Begleitung der Entwicklung und

Fertigung nanostrukturierter Schichtsysteme fur Bestimmung der thermischen Leitfahigkeit von
Thermogeneratoren makroskopischen Dunnschichten

Ergebnisse
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Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit

% Quantitativ vergleichbar mit 103
makroskopischen Messung '

% starke Schwankungen auf Mikro- und
Nanometerskala

» Starker Einfluss der Strukturgrof3e auf die
elektrische Leitfahigkeit
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